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Abstract (de)
Die Erfindung betrifft Sammel- und Abfuhrvorrichtung fir den Schneidmedienstrahl einer Flissigkeitsschneidanlage Sammel- und Abfuhrvorrichtung
far den Schneidmedienstrahl einer Flissigkeitsschneidanlage mit einem Schneidstrahlkollektor (5) und einer Abfuhr fiir den Uber den
Schneidstrahlkollektor (5) gesammelten Medienstrom, wobei der Schneidstrahlkollektor (5) einen Strahlabflusskanal (6) mit einem Eintrittsbereich
zur Einleitung des Schneidstrahls (4) aufweist, der mit einem Austrittsbereich mit einer Abflussleitung (10) in Strémungsverbindung steht.
Ferner betrifft die Erfindung eine Flssigkeitsschneidanlage mit einer solchen Sammel- und Abfuhrvorrichtung. Die bekannten Sammel-
und Abfuhrvorrichtungen fir den Schneidmedienstrahl einer Flissigkeitsschneidanlage haben den Nachteil, dass Schneidmedienanteile
oder mitgerissene Partikel das Werkstiick (2) oder die Umgebung verunreinigen kdnnen. Die verbessert die Erfindung dadurch, dass der
Schneidstrahlkollektor (5) derart ausgebildet ist, dass der Strahlabflusskanal (6) in eine unterhalb des Austrittsbereichs angeordnete Saugkammer
austritt, die einen im Vergleich zum Querschnitt des Strahlabflusskanals (6) im Austrittsbereich vergréBertem Querschnitt aufweist und neben dem
Strahlabflusskanal (6) mit der Abflussleitung (10) sowie einem Absaugkanal (8) stromungstechnisch verbunden und ansonsten geschlossen ist,
wobei der Absaugkanal (8) zur Bildung einer Saugfunktion zu einer Ansaugdéffnung in den Eintrittsbereich des Strahlabflusskanals (6) gefuhrt ist.
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